
作品名稱：作品名稱：



「顯」而「易見」–「顯」而「易見」–
螢光技術於指紋鑑定之應用螢光技術於指紋鑑定之應用

作品名稱： 

「顯」而「易見」–

螢光技術於指紋鑑定之應用

科別：工程學科(二)科別：工程學科(二)科別：工程學科(二)

第66屆國立暨縣（市）公私立高
級中等學校第6分區科學展覽會

201楊勝翔 
201黃柏霖 
202陳妍君

學生作者: 指導老師：
倪偵傑老師

榮獲"優等"

校長王郁菁暨全體師生同賀


